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) CONTEXTE D'UTILISATION

L'utilisation des plasmas froids a des fins thérapeutiques connait un engouement exceptionnel ces
dernieres années. Les plasmas froids peuvent étre générés dans l'air, ou dans des gaz neutres, par
des décharges électriques a haute tension et sans induire de courant continu (DBD). Il est connu
que les especes réactives produites dans ces plasmas froids ont un effet virucide et bactéricide ;
cette propriété est utilisée dans les dispositifs de traitement d’air. Dans le cas présent, il a été
démontré sur des modeles précliniques que le plasma froid permet d’accélérer la cicatrisation
brilures séveres.

DESCRIPTION

Le plasma froid est créé par une
décharge électrique dans un flux
d'hélium, et induit au contact de l'air
ambiant des espéeces chimiques réactives
de I'oxygene et de l'azote, comme
I'oxyde nitrique, connu pour favoriser la
cicatrisation. La peau greffée apreés une
brllure, soumise a de faibles doses de
plasma froid, cicatrise plus rapidement

grace a la stimulation de la croissance _ . i _ _
des cellules cutanées, une meilleure Le plasma froid est a température ambiante et il

génération de nouveaux vaisseaux peut étre mis au contact avec les tissus ambiants.
sanguins (angiogenese). Dans le méme

temps, le plasma froid active le systeme
immunitaire inné (les macrophages) PROTECTION
pour détruire les agents infectieux, a

I'origine des septicémies, principale Dépbts de demandes de brevets E/C
cause de décés post-greffe. Savoir-faire lié a la conception de sources
0 plasmas étendues, avec contrble de doses
d’exposition; dossiers de fabrication.
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